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2.1.1 2J|I2 B (original magnification)
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4.1.2.7 AEd ZBGEH= FA= AR I Ao ol et Aol 7k v Rk, At
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FRA Yol (24 8A] ~ 2% 7A]) 10 L/min &2 1 A3t 4
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7.1 E4&
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9.1 NIOSH Method 7400, Asbestos and Other Fibers by PCM; NIOSH Manual of
Analytical Methods; U.S. Department of Health and Human Services, National
Institute of Occupational Safety and Health: Washington, DC, (1994).
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	개요
	1.0 개요
	1.1 목적
	1.2 적용범위
	1.3 간섭물질 "내용 없음"

	2.0 용어정의
	2.1 배율 
	2.1.1 기본 배율 (original magnification)
	2.1.2 확대배율 (final magnification)
	2.1.3 분해능 


	3.0 분석기기 및 기구
	3.1 진공시스템 (vacuum system) 
	3.2 전기광학 시스템 (electrical optical system)
	3.3 집광렌즈
	3.4 편향코일 (deflection coil)
	3.5 교정 (correction)
	3.6 조리개 (50 μm ∼ 200 μm)

	4.0 시약 및 표본제작방법
	4.1 표본제작방법 
	4.1.1 표면처리 (surface cleaning)
	4.1.1.1 시편의 파단면 (fractured surface)를 관찰하든지 혹은 다이아몬드 칼 등으로 절단한 다음 알루미나 분말, 다이몬드 페이스트 (diamond paste) 등으로 연마하여 관찰하든지 간에, 최종 코팅 (coating)을 하기 전에 시편을 깨끗하게 청소할 필요가 있다. 
	4.1.1.2 세라믹이나 금속 시편은 수화반응 (hydration)이 없을 경우에는 연마 과정 중에 흐르는 물로서 깨끗이 한 후, 미세한 연마단계로 넘어가야 한다.  
	4.1.1.3 연마가 완료되면 시편의 표면에 남아 있는 연마물질이나 시편에서 떨어져 나온 입자들을 씻어내기 위하여 초음파 세척기를 사용하여 기공이나 입구에 남아 있는 불순물들을 제거한다. 
	4.1.1.3 연마가 완료되면 시편의 표면에 남아 있는 연마물질이나 시편에서 떨어져 나온 입자들을 씻어내기 위하여 초음파 세척기를 사용하여 기공이나 입구에 남아 있는 불순물들을 제거한다. 

	4.1.2 시편코팅 (specimen coating)
	4.1.2.1 시편을 적절한 시편대 (specimen stub)에 붙인 다음 약 (20 ∼ 30) nm 정도의 얇은 두께로 금, 백금, 혹은 금과 팔라디움합금을 코팅한다. 금속 코팅은 시편에 축적되는 고전압의 하전을 시편대와 접지된 주사전자현미경의 시편재물대 (specimen stage)을 통하여 방전시킨다. 
	4.1.2.2 시편의 코팅은 정전하를 방지하는 역할 외에도 우수한 2차 전자의 소스로서 작용하고 또 고에너지의 입사빔이 시편과 충돌할 때 발생하는 열을 방출시키는 역할도 한다. 
	4.1.2.3 주사전자현미경 시편을 얇은 금속막으로 코팅하는데 가장 많이 사용되는 방법은 플라즈마 스프터링 (plasma sputtering) 혹은 스프터 코팅과정 (sputter coating procedure) 라는 방법이다. 
	4.1.2.4 시편이 부착된 금속 스툽 (stub)을 시편실 (specimen chamber)에 넣은 다음 회전진공펌프 (rotary vacuum pump)를 사용하여 진공을 유지하도록 한다. 이렇게 진공을 유지하는 이유는 시편의 표면에 흠집을 줄 가능성이 있는 수분 및 산소분자를 제거하기 위한 것이다. 
	4.1.2.5 시편실이 적절한 진공 수준에 이르렀을 때 아르곤과 같은 불활성기체를 100 mtorr 정도의 부분 진공상태를 유지할 정도의 유량으로 서서히 시편실속으로 주입시킨다.
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